EEXIVERCONTRD DE JOVENS PESQUISADORES,
(W] MOSTRA ACADEMICA DE INOYACAD ETECHOLOGIA 4

S ENTRE

Bruno Pizzolatti Igansi (PIBIC-CNPq), Rodrigo Panosso Zeilmann (Orientador(a))

Palavras-chave: POLIMENTO, DESGASTE, RUGOSIDADE, TEXTURA

Apoio: UCS, CNPq



